
ＡＯエントリーについて

【エントリー資格 下記すべてに該当する方】

【アドミッションポリシー（本校が求める学生像）】

• 産業技術者として必要な技術と知識を身につける意志のある人

• 問題解決能力などのソフトスキルを向上させる意志のある人

• 本校の教育を通して自身の人間性を培う意志のある人

【ＡＯ入試の出願許可にあたっての選考方法】

• 面談

【エントリー受付期間・面談日】

期

1期

2期

3期

4期

エントリー受付期間 （締切日必着）

2026年6月  1日(月)〜6月30日(火)

2026年7月  1日(水)〜7月28日(火)

2026年7月29日(水)〜8月25日(火)

2026年8月26日(水)〜9月15日(火)

面談日

7月  5日(日)PM

8月  1日(土)PM

8月29日(土)PM

 9月19日(土)PM

面談結果通知日

面談日より
1週間以内に

メールにて通知

• 本校のオープンキャンパスまたは個別見学に1回以上参加された方

• 2027年3月までに高等学校卒業見込みの方

• 本校のアドミッションポリシ一を十分に理解し、共感できる方

（高等学校卒業程度認定試験合格者及び2027年3月までに合格見込みの方）



【AOエントリーから入学志願書提出までの流れ】

志願者 本校

オープンキャンパスまたは
個別見学に参加する

ＡＯエントリーシート提出

面談票ダウンロード

入学志願書提出

面談票
面談受付時刻連絡

AO入試の出願許可

合否通知及び
必要書類送付

面談（エントリーシートをもとに実施）

エントリーシート確認後、メールにて「面談票｣を送付

必要項目を記入し、郵送または持参

〒920-0861 石川県金沢市三社町11−16 
金沢科学技術大学校　入試事務局

【郵送先】

本校からのメールより面談票を
事前にＤＬして試験当日にご提示ください

※提示方法はスマートフォン画面でご提示または
プリントアウトした用紙をご提出ください

必要項目を記入して郵送または持参
※入学志願書の提出期間は10月1日～20日です

合格者には入学手続きに必要な書類を送付します

https://www.kist.ac.jp/ao

※ AＯエントリーシートは
本校ＨＰ【募集要項】より
ダウンロード可能です

※受付:郵送は締切日必着、持参は締切日17時まで

受理通知書送付

入学志願書受理後に「受理通知書」をメールにて送付

面談の選考結果をメールにて通知

面談合格者には「AO出願許可証」が送付されます

Kistからのメールを受信した後、確認メールを送る

Kistからのメールを受信した後、確認メールを送る

Kistからのメールを受信した後、確認メールを送る


